
� �一 � 型 透 镜 研 磨 机

以前的透镜研磨机
,

要求熟 练 的 操 作

者
,

尽管如此
,

也难以提高生产效率
。

鉴于

此种情况
,

最近
,

日本三进精密仪器公司研
‘

制成了 � �一 � 型球面研磨机
,

这种透镜研 磨

机
,

因为综合掉了以往研磨作业中的一些弱

点
,

所以是按新的要求研制成的机械
。

这种透镜研磨机
,

只要把透镜贴在球模

面上
,

扰可以把透镜面研磨成正球
。

这是把

三根旋转轴以及轴承水平地固定在 � �� 度的

角度上
,

从三个方向
,

给球模加以同样的压

力
,

由于使安装在三个方向的轴前端的研磨

盘以各 自不同的旋转数旋转
,

所以研磨盘的

不同旋转差就形成了球模的不同磨擦
。

因此

球模也就随之而形成完全永久固定的轨迹
,

旋转起动时
,

由于磨料添加在研磨盘和固定

在球模上的透镜之间的磨擦上
,

所 以能研磨

成正球
。

把这种使用球模的透镜研磨机与以前的

研磨机进行比较
,

以前只把透镜贴在半圆而

积上而用球模可以把透镜贴 在球模的全面积

上 �是以前的 � 一 理倍�
。

由于球的全面都能

被加工
,

所以研磨时加工件整个球面的磨擦

是一致的
,

并且不会磨塌边而加工成正球
。

同时正球的加工件即能保持正球状态
,

又能

缩小直径地研磨下去
。

在这过程
,

如果根据
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内相同
。

如果目的是要得到平度表面的话
,

就必须在抛光期内给足够的时间使元件达到

平衡
,

通过抛光操作中可以执行的控制
,

这

些条件可以系统地达到
。

用这种技术达到表

面平度达 入� � � �
。

可是有个 问题还没有完全

解决
,

就是在车间条件下对这样精度的表面

的检验
。

此外两平玻璃表面 �门的平度测量仅

仅是比较 而不是绝对平度的测量
。

因此我们

现在的问题不是生产而是检验
� 己经进行了

绝对平度测量的计划
。
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规定的透镜的半径停止作业
,

这样就较容易

加工出高精度的透镜
。

研磨盘和精磨盘使用凹型盘
、

以线形研

磨方式进行研磨
。

因而以前非常需要操作者

熟练与研磨盘组合
,

已经没 有 必 要 了
,

现

在
,

即使是没有经验的人
,

也能从事零件生

产
。

进行线形研磨方式时
,

因为和以前的机

械比
,

不但磨盘旋转轴低
,

而且磨盘的加压

也低
、

磨擦大
,

所以效率高
,

研磨作业时
,

透镜的偏斜度也少
,

能用来制作高级透镜
。

用这种透镜研磨机同历来的其它种研磨

机相比较一下它们的作业情况
,

例如
,

�� 毫

米的主镜透镜
,

以前只贴 � 片
,

而这种透镜

研磨机能贴 � 片以上
。

另外研磨时间也大大

缩短
,

以前需要 �� 一 �� 分钟
,

而这种研磨机

只需 �� 一 �� 分钟就可以加工完毕
。

零件最重

要的稳定性可 由原来的��  达到 �� � 以上
,

而且效率能比原来提高 � � � 倍左右
。

另外

透镜加工精度
,

能够比效容易地把做为高级

透镜值的牛顿圈控制在 � 道以内
。

另外
,

除透镜研磨 以 外
,

如 宝 石
、

玻

璃
,

塑料等球形物体
,

都可以加工
,

可以说

是划时代的球面研磨机
。

《
规格明细表

》

作 业 范 围
�

�� 半径一 �� 半径

研磨盘旋转数
�

�� �一�� �转�分

幅 度
� � �� 毫米

深 度
�

��� 毫米

高 度
� � �� 毫米

重 量
� � �� 公斤
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这种情况
,

该方法近似得出平均

值
�� 、、 ��

、, � � 、 ,

� � �
。

计算之后可以认为
�

本文所 谈的测定多

层膜系折射率的方法
,

即使在复杂膜层结构

的情况下
,

可于最上面 入� � 膜层内
,

求得折

射率的平均值
。

另外
,

在垂直入射光的情况

根据反射能力或透射能力
,

确定 电介质 入� �

单层膜的折射率时
,

也出现类似的平均
。

相

反
,

用倾斜入射光在布儒斯特角附近工作的

测量方法
,

容易受膜层非均匀性 的 严 重 干

扰
。
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